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各  位 

 

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。 

技術移転等を御希望の場合は，ホームページの「NUBIC 技術シーズ案件申込」フォームからお申

込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。 

「NUBIC 技術シーズ案件申込」フォーム： 

TOP＞共同・受託研究＞申込書／契約書＞本学研究シーズの利活用の申込み＞WEB から 

 
出願番号 2020-106734 整理番号 12294 担当者 小野 洋一 

 
表題 塗布装置 
発明の概要・応用 【課題】培地上における微生物の培養に失敗してしまうことを抑制するこ

とができる塗布装置を提供すること。 
【解決手段】塗布装置は、培地に滴下された微生物に接触して微生物を培地

に塗り広げるスプレッダー部と、培地の表面の法線を回転軸方向として、ス

プレッダー部を回転させる駆動部と、スプレッダー部と培地との間を押圧

する押圧部と、押圧部による押圧によってスプレッダー部が培地に加える

圧力を検出する圧力検出部と、駆動部によって回転されるスプレッダー部

の回転速度を制御する速度制御部と、圧力検出部により検出される圧力と、

速度制御部により制御される回転速度と、微生物の種類を示す微生物種類

情報とを対応付けて記憶部に記憶させる記憶制御部と、を備える。 

 
発明の特徴・効果 本発明によれば、培地上における微生物の培養に失敗してしまうことを抑

制することができる塗布装置を提供することができる。 
技術分野 食品・バイオ アイテムを選択してく

ださい。 
アイテムを選択してく

ださい。 


